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Nazwa i kod przedmiotu

Urzadzenia i systemy optoelektroniczne, PG_00048689

Kierunek studiow

Elektronika i telekomunikacja

Data rozpoczecia studiéw

luty 2024 r.

Rok akademicki realizaciji
przedmiotu

2024/2025

Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposob realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 2 Liczba punktéw ECTS 1.0

Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji

i Informatyki -> Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inz. Katarzyna Karpienko

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr inz. Katarzyna Karpienko

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtosé¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin prac dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
Yy planem studiéw
Liczba godzin pracy |15 2.0 8.0 25

studenta

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejetnosci pozwalajacych na analize, projektowanie, konstruowanie i testowanie
urzadzen i systemow optoelektronicznych.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_WO06] zna i rozumie w
pogtebionym stopniu podstawowe
procesy zachodzace w cyklu zycia
urzadzen, obiektow i systemow
technicznych

zna i rozumie czynniki, zjawiska i
procesy majgce wplyw na
doktadnos¢, rozdzielczos$¢ i dryft
systemow optoelektronicznych

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_U03] potrafi zaprojektowac,
zgodnie z zadang specyfikacja,
oraz wykonac typowe dla kierunku
studiéw ztozone urzadzenie,
obiekt, system lub zrealizowac¢
proces, uzywajgc odpowiednio
dobranych metod, technik,
narzedzi i materiatow, korzystajac
ze standardéw i norm
inzynierskich, stosujac wtasciwe
dla kierunkow studidow technologie
i wykorzystujac doswiadczenie
zdobyte w srodowisku zajmujgcym
sie zawodowo dziatalnoscig
inzynierska

dobiera optyczne czujniki frontu
falowego zgodnie z wymaganiami
aplikaciji; projektuje systemy
wykorzystujace zyroskopy
$wiatlowodowe, interferometry
niskokoherencyjne i
mikrointerferometry.

[SU2] Ocena umiejetnosci analizy
informacji

[K7_WO03] zna i rozumie w
pogtebionym stopniu budowe i
zasady dziatania komponentow i
systemoéw zwigzanych z
kierunkiem studiow, w tym teorie,
metody i ztozone zaleznosci
miedzy nimi oraz wybrane
zagadnienia szczegotowe —
wiasciwe dla programu ksztatcenia

zna i rozumie budowe i dziatanie
optycznych czujnikéw frontu
falowego, uktadow optyki
adaptacyjnej, systemow
elipsometrycznych,
mikrointerferometrow i
zyroskopoéw $wiattowodowych.
zna i rozumie dziatanie elementéw
optycznych specyficznych dla tych
ukfadéw i systemow

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_UO06] potrafi analizowa¢
dziatanie elementow, uktadéw i
systemow zwigzanych z
kierunkiem studidow oraz mierzy¢
ich parametry i badac
charakterystyki techniczne,
interpretowac uzyskane wyniki i
wycigga¢ wnioski

analizuje dziatanie
mikrointerferometréw,
elipsometréw, optycznych
czujnikéw frontu falowego,
systemow wykorzystujacych
optyke adaptacyjng oraz
Swiatlowodowych reflektometrow
niskokoherencyjnych; analizuje
dziatanie elementéw optycznych
specyficznych dla tych uktadow i
systeméw

[SUZ2] Ocena umiejetnosci analizy
informaciji

Tresci przedmiotu

Nogkrwh=

Systemy optoelektroniczne w zastosowaniach.

Zyroskopy optyczne i $wiattowodowe.

Optyczne czujniki frontu falowego i ich zastosowania.
Systemy wykorzystujace mikrointerferometrie.

Systemy elipsometryczne i polarymetryczne.

Systemy wykorzystujace interferometrie niskokoherencyjna,
Systemy wykorzystujace optyke adaptacyijna,

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Nie ma wymagan

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektéw uczenia sie

Sposob oceniania (sktadowe)

Prog zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowe;j

Kolokwium

55.0%

100.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

K.J. Gasvik: Optical Metrology

P.K. Rastogi: Optical Measurement Techniques and Applications

T.Yoshizawa Handbook of optical matrology

Uzupetniajaca lista lektur

Zestaw publikaciji

Adresy eZasobdow

Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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